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Tournette (spin coater) RC8 Siss-Microtec

v Dépbt de couche mince par centrifugation a
partir d’'un matériau dissout dans un solvant
v Film mince ~100nm — 100um

Caractéristiques

» Marque : Suss Microtec,

» Type : RC8

» Wafers de 1 a 8 pouces.

> Vitesse de rotation : 50 a 6000 rpm.
» Temps de rotation : 1 & 999 s.

» Accélération : 100 a 5000 rpm/s.

» Possibilité d’enchainer plusieurs
programmes.



